




































专利名称(译) 超声波探头及其制造方法

公开(公告)号 US7288069 公开(公告)日 2007-10-30

申请号 US09/778071 申请日 2001-02-07

[标]申请(专利权)人(译) TAKEUCHI TAKASHI
细野康晴
IZUMI MAMORU
山下YONACHI

申请(专利权)人(译) TAKEUCHI TAKASHI
细野康晴
IZUMI MAMORU
山下YONACHI

当前申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

[标]发明人 TAKEUCHI TAKASHI
HOSONO YASUHARU
IZUMI MAMORU
YAMASHITA YOHACHI

发明人 TAKEUCHI, TAKASHI
HOSONO, YASUHARU
IZUMI, MAMORU
YAMASHITA, YOHACHI

IPC分类号 A61B8/00 B06B1/06 G10K11/02 H04R17/00

CPC分类号 B06B1/0622 H01L41/37 H01L41/183 G10K11/02 A61B8/00 H01L41/338 H01L41/18

优先权 2000029309 2000-02-07 JP

其他公开文献 US20010041837A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波探头的特征在于，由至少含有钛酸铅的溶液基单晶形成的压电构
件111夹在具有比压电构件更小的声阻抗且具有导电性的树脂层113和
115之间，因此防止了加工误差。在切割期间发生，树脂层可用作声学层
或电极。
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